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摘要(译)

提供了一种制造LCD设备的方法，其中通过在基板上非接触印刷取向膜
的方法来形成取向膜。在密封部件和每个显示区域之间设置印刷控制图
案。每个印刷控制图案都由高斥水性的区域以及细小的凹结构、细小的
凸结构和柱形体的任何一个来形成。印刷控制图案控制取向膜材料像液
体一样的展开，从而使每个取向膜材料的膜厚度变均匀。
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